POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Decyzja Nr 10/2026

Dziekana
Wydziatu Mechanicznego Technologicznego
Politechniki Warszawskie;j
z dnia 18.03.2026 r

w sprawie powotfania komisji przetargowej na ,dostawg jednej licencji wieczystej
oprogramowania do zaawansowanej analizy cech topografii powierzchni kompatybilnego z
mikroskopem Sensofar Sneox”

Na podstawie § 19 Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych Politechniki Warszawskiej
1zgodnie z decyzjg z dnia 16.03.2026 r. o wszczgciu postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia na: ,dostawe jednej licencji wieczyste) oprogramowania do zaawansowanej
analizy cech topografii powierzchni kompatybilnego z mikroskopem Sensofar Sneox”

(podaé peine okreslenie przedmiotu zamowienia)

ustala si¢ co nastgpuje:

§1

Powoluje si¢ komisj¢ przetargowsa na ,,dostawg jednej licencji wieczystej oprogramowania do
zaawansowanej analizy cech topografii powierzchni kompatybilnego z mikroskopem Sensofar
Sneox”

1. w nastepujacym skladzie:

1) Michat Haraburda przewodniczacy;
2) Karolina Fruba sekretarz;

3) Marta Sikora cztonek;

4) Rafat Swiercz cztonek.

2. Do zadan komisji okreslonej w ust 1 nalezy wskazanie propozycji rozstrzygnigcia przetargu,
zgodnie z ustalonym trybem zamdwienia.

3. Komisja postgpuje zgodnie z ,,Regulaminem Komisji Przetargowe;j”, stanowiacym zatacznik
nr 5 do Regulaminu udzielania zamowien publicznych PW.

§2
Decyzja wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Dziekan
Wydziatu Mechanicznego Technologicznego

(pieczeé i podpis Rektora lub przedstawiciela zamawiajacego)





